
NANOスプレー用NANOスプレー用
バックグラウンドイオンバックグラウンドイオン
極低減装置極低減装置

ABIRD
Active Background Ion Reduction Device

◇ 外部環境に影響を抑え、広いマスレンジでバックグラウンドレベルを低減◇ 外部環境に影響を抑え、広いマスレンジでバックグラウンドレベルを低減

◇ ◇ AMR 製他、各社ナノ ESI ソースに対応AMR 製他、各社ナノ ESI ソースに対応（Thermo Fisher, Waters, Bruker, Proxeon, New Objective, Advion 等）（Thermo Fisher, Waters, Bruker, Proxeon, New Objective, Advion 等）

◇◇  低コストな低コストな内部フィルターで内部フィルターで大気を清浄化大気を清浄化（フィルターは消耗品です。)（フィルターは消耗品です。)
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エーエムアール株式会社
〒 152-0031  東京都目黒区中根 2-13-18

03-5731-2281
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7.59e57.59e5 5.00e45.00e4

品番 : ABOS2-SM
品名 : ABIRD バックグラウンドイオン極低減装置

品番 : RFC1　　|　品名 : Replacement Filter Cartridges for ABIRD, Individually Vacuum packed品番 : RFC1　　|　品名 : Replacement Filter Cartridges for ABIRD, Individually Vacuum packed

EASY-SprayEASY-SprayTMTM 接続例接続例AMR 製 NANOAMR 製 NANO
イオンソース接続例イオンソース接続例
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